第１号様式（第４条関係）
　　年　　月　　日　

工　　　場研究開発室　使用申請書

（宛先）東京都板橋区長

                            　　　　申請者　住    所 　　　　　　　　　　　　　　　　

                                  　　　　　法人（屋号）　　　　　　　　　           

                                  　　　　　代表者氏名  　　　　　　　　　　　　　印 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　　話     　　　　　　　　　　　　　  

工　　　場研究開発室　を使用したいので、下記のとおり申請します。

記

	使用施設
	第 　ビル　　　号室（ 工場 ・ 研究開発室 ）

	使用期間
	　　年　　月　　日　から 　　　　年　　月　　日まで



	代表者氏名
	
	生年月日
	年　　月　　日

	業種
	現在
	
	１年以前
	

	主製造品目
	




	創業年月日
	　　月　　日
	法人設立年月
	年　　月

	資本金
	　　　　　　万円
	株主構成第一位氏名　　　　　　　（　　％）
持株比率第二位氏名　　　　　　　（　　％）

	事業主及び
家族従業者
	　　　　　人
	常雇
従業員
	　　　　　人
	臨時及び
パート
	　　　　　人

	申請理由
	






